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CENTRALNA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
KOMISJA Rok 2021
EGZAMINACYJNA ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Uktad graficzny © CKE 2019

Nazwa kwalifikacji: Montaz i naprawa elementow i ukladow optycznych
Oznaczenie arkusza: MG.14-01-21.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: MG.14 PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 01 2017

Wersja arkusza: SG

Wypefnia egzaminator

Kod oérodka| | | ‘ ‘ ‘ ‘*’ ‘ ‘ ‘ \ | Numer PESEL zdajgcego* Numer

stanowiska

Kod egzaminatora| | ‘ ‘ ‘ ‘ |

Dzieri Miesiac Rok

Godzina rozpoczegcia egzaminu D:\ : D:’

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosé

Data egzaminu |
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Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposdéb obiektywny.

- Jezeli zdajgcy, wykonujac zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwlocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczacego Zespolu Egzaminacyjnego z prosba o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrgcznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegolnosci
o naruszeniach przepis 6w bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajacy spetnif
kryterium albo N, jezeli
nie spetnif

Rezultat 1: Powiekszenie lunety - karta pomiarow
Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ i ocenié czy w karcie pomiaréw:

1 |wyznaczona i wpisana jest $rednia pomiarow srednicy Zrenicy wejsciowej lunety

2 |wpisany jest wynik pomiaru $rednicy Zrenicy wejsciowej lunety (w odniesieniu do pomiaru wykonanego przed egzaminem w OE: +0,1 mm)

3 |wpisana jest srednia pomiarow srednicy Zrenicy wyjsciowej lunety

4 |wpisany jest wynik pomiaru $rednicy zrenicy wyjsciowej lunety (w odniesieniu do pomiaru wykonanego przed egzaminem w OE: £0,1 mm)

5 |zapisany jest wzor do obliczenia powiekszenia lunety

6 |opisane sg wszystkie wielkosci wzoru na powiekszenie lunety

7 |zapisane jest powiekszenie lunety (w odniesieniu pomiaru wykonanego przed egzaminem w OE: £0,5x)

przed egzaminem w OE: £0,5 mm)

wyznaczona i wpisana jest warto$¢ potozenia zrenicy wyjSciowej od ostatniej powierzchni okularu (w odniesieniu do pomiaru wyk onanego
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Rezultat 2: Zdolnos¢ rozdzielcza lunety - karta obliczen
Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ i ocenié¢ czy w karcie obliczen:

1 |zapisany jest wzdr do obliczenia zdolnosci rozdzielczej lunety wynikajgcej z dyfrakgji

zapisany jest wynik obliczenia zdolnosci rozdzielczej lunety wynikajacej z dyfrakcji (w odniesieniu do wyniku obliczen przed egzaminem

2 w OE: £1")

3 |zapisany jest wzor do obliczenia zdolnosci rozdzielczej wynikajacej ze zdolnosci rozdzielczej oka

zapisany jest wynik obliczenia zdolnosci rozdzielczej lunety wynikajacej ze zdolnosci rozdzielczej oka (w odniesieniu do wyniku obliczen

4 przed egzaminem w OE £1")

Rezultat 3: Powierzchnie optyczne lunety
Uwaga! Nalezy ocenic czy:

1 |powierzchnia okularu lunety jest bez smug, plam, pylkdw

2 |powierzchnia obiektywu lunety jest bez smug, plam, pytkow
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Przebieg 1: Sprawdzenie parametréw i czyszczenie powierzchni optycznych lunety

Zdajacy:

1

stosowat przyrzady pomiarowe: suwmiarke, lupe Brinella lub dynametr do pomiaru powiekszenia lunety

2

stosowat suwmiarke do pomiaru $rednic Zrenic

stosowat lupe do sprawdzania czystosci powierzchni optycznych

stosowal materialy do mycia powierzchni optycznych lunety

nawijat tampony za pomoca podstawki lub korzystat z gotowych nawinietych tamponéw do mycia elementow optycznych

stosowat procedure wykonywania serii pomiarowych podczas pomiardw powigkszenia lunety

zachowal przepisy bezpieczenstwa podczas wykonywania zadania

zachowal tad i porzadek na stanowisku pracy

uporzgdkowat stanowisko po wykonaniu zadania

EQZaminator ... ... e aas

imig i nazwisko
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